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Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 2024.

MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGCAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PORTARIA DE PESSOAL/IFRJ N° 2472 DE 17 DE OUTUBRO DE 2024

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO,
nomeado nos termos do Decreto Presidencial de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuicdes legais, e tendo em
vista o processo eletrénico n°. 23275.000666/2024-19, resolve:

Art. 1° Autorizar o Afastamento do Pais, nos termos do artigo 95, da Lei 8.112/90, ao servidor(a) PATRICIA TELES
ALVARO SALGADO, matricula SIAPE n°® 1565857, ocupante do cargo de Professor do Ensino Basico, Técnico e
Tecnolégico, do Quadro Permanente do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no periodo 28/10/2024 a 09/11/2024, na
cidade de Téquio, em pais: Japao, com ONUS limitado (sem diarias e sem passagens) para a instituigao.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagao.
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RAFAEL BARRETO ALMADA
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